MINISTERIO DA EDUCAGAO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAGCAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS

Termo de Anuéncia para Utilizacdao de Instalagoes e
Equipamentos do CEFET-MG em Acao de Extensao

Em consonancia com o disposto no Art. 20 da Resolugao CD-014/17 de 28
de junho de 2017, a qual regulamenta as acdes de extensao do CEFET-MG,
declaro que a utilizacdo dos laboratérios 1, 2 e 3 (Intechlab) do CEFET-MG,
campus VI, no horario de 08:00 as 17:00 h, todos os dias na semana, na
acao de extensao intitulada “Dilma: Desenvolvimento de blendas e
compositos a base de amido reticulado e polimeros biodegradaveis para
aplicacdo na industria de transformacao de plasticos”, conforme indicado no
plano de trabalho apresentado, sob a coordenacao da servidora Patricia
Santiago de Oliveira Patricio, ndo acarretara prejuizo as atividades
académicas e administrativas do Programa Multicéntrico de Pds-graduacao
em Quimica de Minas Gerais.

Conforme o § 2° do artigo supracitado, o coordenador da agao de extensao,
bem como os demais participantes da equipe executora que, por acao ou
omissdo, imprudéncia, impericia ou negligéncia, violar direito e causar
danos a terceiros ou ao CEFET-MG sera responsabilizado e ficarad obrigado a

repara-los, nos termos da legislacdo vigente.

Belo Horizonte, 12 de margo de 2019.

Patricia Santiago de Oliveira Patricio
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